UCHWALA nr 2/2016

Zarzadu Gtéwnego PTTS
z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie: udzielenia poparcia inicjatywie powofania Polsko-Ukrairiskiego
Instytutu Zaawansowanych Technologii Mikro- i Nanoinzynieryjnych przy
Politechnice Lwowskiej

Zarzad Giéwny Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej udziela
pethego poparcia inicjatywie powotania miedzynarodowego, Polsko-
Ukrainskiego Instytutu naukowo-wdrozeniowego zajmujgcego  sie
zagadnieniami rozwoju naukowego i transferu wiedzy w dziedzinie
zaawansowanych mikro- i nanotechnologii wykorzystujgcych osiggniecia
inzynieryjne w  dziedzinie technik  materiatlowych, uktadowych,
sensorycznych, fotonicznych i mikro/nano systemowych.

Uzasadnienie: Instytut ten moze staé¢ sie pomostem pomiedzy Polskq i
innymi krajami Unii Europejskiej a Ukraing w zakresie zaawansowanych
technologii. Gtdwnym celem Instytutu powinno staé¢ sie ozywienie
wspodtpracy naukowej przez wspédtdziatanie zespotdw naukowych z Polski i
Ukrainy wraz z oczekiwanym wspé’rudzia’rem naukowcow z Unii
Europejskiej. Instytut ten ma szanse przyczyni¢ sie do przygotowania kadr
technicznych dla spodziewanego w niedalekiej przysziosci znaczacego
wzrostu wymiany towarowej i produkchneJ miedzy UE i Ukraing, ze
szczegdélnym naciskiem na rozwdj wspotpracy gospodarczej pomiedzy
Polska i Ukraing.



